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(Рисунки та таблиці)



Рис. 1. Формування нових галузей внаслідок поєднання оптики, 
електроніки та механіки 



Рис. 2. Складові елементи МЕМС



Рис. 3. Поширення МЕМС пристроїв на 2016 рік



Рис. 4. Датчик тиску для особливо надійних авіаційних і 
промислових застосувань



Рис. 5. Полікремнієвий резонатор (а) та мікромотор (б) 
виготовлені методом поверхневої мікрообробки



Рис.  6.  Висока  шестерня,  що  створена  за   допомогою технології 
LIGA



Таблиця 1. Способи перенесення зображення на поверхню підкладки



Таблиця 2  Приклади приладів МЕМС



Рис. 7. Мініатюрний MEMС-акселерометр фірми Sandia Labs: 
1 - вантаж; 2 - кріплення вантажу; 3 - обладки конденсатора



Рис. 8. Розпилення чорнил п’єзоелектричною голівкою: 1 – п’єзоелемент; 2 – 
дюза (сопло); 3 – ємність з чорнилами; 4 – отвір для подачі фарби; 5 – крапля 
чорнила

Рис. 9. Принцип роботи термоструменної принтерної голівки: 1 - 
нагрівальний елемент; 2 - дюза; 3 - ємність з чорнилами; 4 - отвір для 
подачі чорнил; 5 - бульбашка; 6 - крапля чорнил



Рис. 10. Типовий медичний наноробот матиме мікронні розміри, що 
дозволяють рухатися по капілярах, і складатися (на базі теперішніх поглядів) з 
вуглецю, вуглець і його похідні вибираються через високу міцності і хімічну 
інертность


